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LCD Kontrol Unitesi

o Zaman ve debi kontrolll

EFCON® Patentli
Dayanikli Cift Duvar

Termoplastik Muhafaza
Ortam Sicakligi -25°C / +40°C
arasi calisabilir

e Olay tetikleme kontrolli
o Pulse kontrollu
o Zamana gore baslat / durdur

o Dagitici kol donis kontroli

i o Tasma kontroli

Ana salter e Numune alma protokolii
L — o Alarm Cikis (opsiyon 2)
- —— o Giris Pulse ve Akim

o ECO Sogutucu

Sogutma Unitesi e  MODBUS/PROFIBUS

o Hava sirkiilasyonu

o Sogutucu izolasyon

o Hava evaporatori
o 2°-5°C EN 16479,

EN ISO 5667-3 ve NEN 6600-1
3 R134A

Proses penceresi

il | : 5 secilebilir 6rnekleme

— : 1 EN 16479, EN ISO 5667 ve NEN

; 6600-1 standartlarina gore
Izolasyon PUR 40 - 60

mm kopik

Boyutlar Kilitli kapi, Elektronik Kisim IP65
+600 x 600 x 1100 mm Koruma Sinifinda

Bos Agirlik

t55Ke , 1-2-4-8-12-24 sise segenegi

Efcon®omy Numune Alma Sistemleri
EN 16479, EN ISO 5667-2&3&10 ve NEN 6600-1 standartlari

Efcon®omy Urilinleri Atiksu Aritma Tesislerinde standart olarak
kullanilmaktadir. PLC 'nin bir parcasi olarak veya kontrol tinitesi
olarak kullanilabilir

Efcon®omy Urlinleri standart olarak UNITRONICS Jazz veya UNITRONICS
Vision 130 kontrolér ile tedarik edilir. Jazz Unitesi tiim standart
uygulamalarda kullanilabilir ve BUS iletisim protokolleri i¢in hazirlanabilir.
Vision Unitesi Ethernet, veri kaydi, acik kanal debimetre, pompa kontrol gibi
opsiyonlarla donatilabilir.

Uygun olarak montaji yapildigi takdirde garanti suresi
e  Termoplastik muhafaza: 2 yil
e Cihaz 2 yil / asinan malzemeler harig
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5 Farkh Calisma Prensibi

EN 16479, EN 1SO 5667,
NEN 6600-1,

EN ISO 5667, NEN 6600-1

AKIS
q

B

ILS Giyotin Ornekleyici
. Kapali borulardan

ornekleme igin

. Ham atiksu ve camur
ornekleme
Avantajlar

. 6-10 Bar Aktliator

. Basit sistem

. Paslanmaz gelik
muhafaza ve sistem

. Ham atiksuda kullaniimaz

. Medya iginde sensor yok

. Standart 2.5 Bar veya
opsiyonel 5 Bar medya

. Opsiyonel gamur modeli

Vakum Ornekleyici
. Acik kanallarda

vakumla érnekleme

. 21x16 mm hortum

. Atiksu aritma tesislerinde
kullanihr

Avantajlar

. 24 VDC Aktuiator

. Yer altina monte
edilebilir

. En g¢ok kullanilan 6rnekleme
prensibi

. Katilara karsi koruma
onlemi

. Daha yiiksek gekis seviyeleri

icin opsiyonlar

Efcon®omy Sistem

Opsiyon: Efcon®omy atiksu drnekleyiciler, debimetre

ve analitik cihazlarin monte edilebilecegi 6zel

muhafazalarla temin edilebilir. Bu muhafazalar tim

iklim kosullarina dayanikhdir.
- |

EN ISO 5667, NEN 6600-1

AKIS

ILS2W Ornekleyici

. Kapali borulardan
ornekleme igin

. 4 bara kadar
medya basinci

3 Ham atiksuda kullaniimaz

Avantajlar
. 24 VDC veya 6 bar Aktiiator

. Basit sistem

. Malzeme segenekleri
(SS316/PVC/PP)

. Medya iginde sensor yok

. Secilebilir basing sinifi

. Dustik bakim gereksinimi

. Basit Unite
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ILS3W Ornekleyici

. Kapali borulardan

ornekleme yapmak igin
. 16 bara kadar medya

basinci

Avantajlar
. 24 VDC veya 6 Bar Aktuator

. Basit sistem

. Malzeme segenekleri
(SS316/PVC/PP)

. Medya iginde sensor yok

. Secilebilir basing sinifi

. Dusuik bakim gereksinimi
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Dagitma Sistemi
o 1 Kontenir 1-60 Ltr /2x 25 Ltr /4x12,5Ltr /8x 6 Ltr /12 x2 Ltr /24 x 1 Ltr
o Otomatik drenajli & Otomatik temizlemeli 2 x 10 L

e  Siseler: PE (opsiyonel cam)

EN ISO 5667, NEN 6600-1 EN 16479 and EN 1SO 5667

Peristaltik Ornekleyici
. Acik kanallardan veya

haznelerden 6rnekleme

3 12x9 mm hortum
. Genel amagli kullanim
Avantajlar

. 24 VDC Aktuator

3 Yer altina monte
edilebilir
. lyi bilinen prensip

. Genellikle portatif
ekipmanlar igin

. Basit prensip

. 1 hareketli pompa

. Dusuk maliyet

N/ H
4;‘% Tamamen otomatik
:{ Otomatik drenajli & Otomatik

BT i i
W oM temizlemeli 3 x 17 Ltr
=y
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